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IDS3010
Interferometric Sensor

IDS 센서 - 산업용 분광간섭변위센서

산업 계측 응용 분야에서 가장 중요한 업무들은 거리 및 이동의 비접촉식 측정, 기계 부품 및 장비의 진동폭 탐지, 그리

고 회전적 대칭 부품의 초정밀 측량입니다. 적용 분야는 초정밀 기계 작업에서 반도체 기술에 이르기까지 매우 광범위

합니다. 정확성, 유연성, 그리고 상호 연결성이라는 요건은 그 중요성이 점점 커지고 있습니다. 또한 더욱 세밀한 솔루

션을 요구하는 목소리도 높아지고 있습니다. 이러한 솔루션들은 가장 높은 정확도, 속도 및 안정성과 결합하여 제시되

어야 합니다. 이와 동시에 전세계 어디에서나 접근할 수 있는 원거리 사용방법 및 소프트웨어 체제 유지 역시 필요합니

다. Attocube의 IDS3010 센서는 까다로운 OEM 및 싱크로트론(Synchrotron) 적용 분야에 맞추어 설계되었으며, 정확

성 및 산업 4.0 연결성이라는 두 가지 요건을 만족합니다.

IDS에 탑재된 DFB 레이저 주파수는 분자 

흡수 주파수를 기준에 고정되어 있으며, 

국제 길이 표준에 맞춰 변위를 측정합니다. 

모든 IDS 센서는 대역폭이 10MHz이며 

1pm 분해능으로 목표물의 위치를 측정합

니다. 또한 센서는 최대 2m/s인 이동 속도

컴팩트한 크기(50mm x 55mm x 195mm)

와 패시브 방식의 냉각 하우징을 갖춘 IDS 

센서는 밀링머신, 위치 측정 장비, 반도체 

모든 IDS 센서는 내장된 웹 서버를 갖추고 

있어서 소비자들이 전세계 어디에서나 원격

으로도 IDS 장치를 설정, 수신 및 펌웨어 

IDS는 동시에 작동하는 세 가지 측정 축을 

제공합니다. 이 기능으로 세 방향에서 목표

물의 이동을 추적할 수 있으며, 그 범위는 

IDS 센서에는 추가적으로 환경 보상 장치

(ECU)가 선택 제공될 수 있습니다. ECU는 

IDS 센서가 ± 1 ppm 이상의 정확도를 

따라서 모든 측정 결과는 도량학적 관점에서 매우 

정확합니다.

와 호환됩니다.

장비에 직접적으로 적용할 수 있습니다. 어댑터 플레이

트를 사용하여 전자 제어 캐비닛에 설치가 가능합니다.

업그레이드를 할 수 있게 해 줍니다. 

최대 5m까지 가능합니다.

유지하면서도 다양한 압력이나 온도, 습도에서도 작동

할 수 있게 해 줍니다.

4.0

Z Y
X

정확성

매우 빠름

장비와 통합 가능

산업 4.0과 호환 가능

최대 5m에 달하는 다축 측정

환경 보상 기능
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IDS 센서는 다양한 인터페이스와 호환이 

가능합니다. 기본 인터페이스로 IDS 센서

는 실시간 디지털(HSSL, AquadB)과 아날

모든 IDS 센서에는 얼라인용 가시 레이저

가 내장되어 있습니다. 얼라인용 레이저는 

소프트웨어로 동작이 가능하며, 센서 설치 

로그(sin / cos) 위치 데이터를 제공합니다. IDS 장치는 

CANopen, Profibus, Profibus RT 같은 필드 버스(field 

buss)의 인터페이스에 적용될 수 있습니다.

시 적용할 수 있어, 설치 시간을 크게 줄여줍니다. 얼라

인먼트 소프트웨어는 절차를 더욱 간단하게 해줍니다.

환경 보상 장치-ECU

산업형 인터페이스 VIS 얼라인먼트 레이저

통합된 변위 측정 / OEM 변위 측정

고정밀 변위센서인 IDS3010은 정확성이나 속도, 크기 및 비용의 모든 측면에서 기타 상업용 간섭 측정 시스템을 압도

합니다. 작은 크기로 IDS는 프리빔 작업용 장비 내 적용할 수 있으며, 까다로운 OEM 및 싱크로트론 어플리케이션에 

적용할 수 있습니다. 패시브 냉각 하우징은 광학 부품과 전자 부품의 오염을 예방합니다. 더더욱 제한된 공간에서의 

어플리케이션 경우, 센서 헤드를 원격 조정할 수 있으며 글라스 화이버를 통해 상호 연결됩니다. 내장 웹서버를 통해 

센서가 배치 및 가동되며, 원격으로도 언제든 조절할 수 있습니다. 디지털 및 아날로그 실시간 인터페이스와 프로토콜

의 스펙트럼 역시 광범위하며, 이를 통해 CNC 컨트롤러나 RTOS 컴퓨터와 같은 수용기에 위치 데이터를 간단하게 전

송할 수 있습니다. CANopen, Profinet, Profinet RT 같은 가장 통상 산업용 네트워크를 통해 더욱 광범위한 산업 

네트워크에 통합될 수도 있습니다.

환경 보상 장치는 작업 환경에서의 ppm 미만의 정확도를 확보할 수 있습니다.
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668 IDS3010
적용 분야 예시

사양

※1 진공 상태에서 10mm의 작업 거리 확보 / ECU를 활용한 주변 환경에서 + / -1ppm 유지

좌표 측정

드라이브 기술 초정밀 기계 작업

실시간 진동 탐지 반도체 기술 싱크로톤 어플리케이션

IDS3010 

축 갯수 3

검출 범위 0 ~ 5000mm

센서 분해능 1pm

센서 반복 정도 2nm※1

최대 타깃 속도 2m/s

측정 대역폭 10MHz

동작 모드

측정 모드 변위, 진동동

출력 신호: 변위 측정 레이저 광(IR)

출력 신호: 파일럿 레이저
센서 얼라인먼트

레이저 광(VIS)
웹 인터페이스

인터페이스

아날로그 인터페이스 sin / cos (리얼 타임)

디지털 인터페이스 HSSL, AquadB (리얼 타임)

필드 버스 인터페이스(옵션) EtherCAT, CANopen, Profibus , Profibus RT

인터페이스 대역폭 sin / cos 최대 25MHz

인터페이스 대역폭 AquadB 최대 25MHz

인터페이스 대역폭 HSSL 최대 25MHz

인터페이스 대역폭 필드 버스 시스템 100kHz

컨트롤러 하드웨어

치수 50 x 55 x 195㎣

전원 12V DC

레이저 소스 DFB laser

레이저 파워 150μW

레이저 파장 1530nm

파장 안정성 50ppb
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IDS3010
인터페이스: 실시간 디지털 및 산업형 인터페이스

실시간 디지털 인터페이스

산업형 인터페이스

01 전원

02 리얼타임 인터페이스

03 Ethernet (Profinet)

04 CanOPEN

05 ECU

06 GPIO (일반 용도 입력 / 출력)

IDS3010은 FPGA 기반 및 RTOS 리시버와의 실시간 데이터 커뮤니케이션을 위해 고속 인터페이스를 탑재하고 있습니

다. 이 인터페이스는 증분형 AquaB, 전매형 시리얼 워드(HSSL), 그리고 합성 아날로그 sin / cos 신호로 구성됩니다. 

모든 신호는 편면(LVTTL) 또는 차등(LVDS) 중 하나로 출력될 수 있습니다. 인터페이스의 매개 변수는 IDS의 웹 인터페

이스 섹션에서 설정될 수 있습니다. 모든 인터페이스는 가장 높은 분해능에서 최대 대역폭을 보장합니다.

기본적으로 실시간 인터페이스의 기능을 모주 갖춘 IDS는 (추가적으로) Ethernet(TCP / IP), CanOPEN, Profinet, Prof-

inet RT와 같은 산업형 네트워크와도 상호 연결이 가능합니다.

DAT 100010001000

111111111111CLK

A

A

B

B

HSSL (디지털): attocube의 전매형 시리얼 워드 프로토콜은 완벽한 위치 정보를 제공합니다. 이 정보는 프로토콜 및 측정 작업 자체에 

적용됩니다. HSSL 인터페이스는 하나의 데이터 및 하나의 클락 신호(편면 및 차등)으로 구성됩니다. 위치 정보는 사용자가 설정 가능한 

비트 길이(bit-length)의 컨테이너 하나에 통합되며, 클락 신호를 사용하면 리시버와 동기화가 가능합니다. HSSL 프로토콜은 절대 변위

데이터(참고. 센서-목표물의 분리)가 필요하거나 증분 위치 계산을 할 수 없는 경우에 선호되는 장치 입니다.

AquadB (디지털): AquaB 인터페이스는 목표물의 이동에 대한 증분 변위 정보를 제공합니다. IDS 웹 인터페이스를 사용하면 사용자

는 위치 해상도 및 (최대) 클락 속도(clock rate)를 정할 수 있습니다. AquaB 인터페이스는 최대 데이터 대역폭에서 차등 신호에 가장 적

합하게 사용될 수 있습니다

Profinet 은 IEEE 802에 따라 산업용 이더넷에 기반한 프로토콜입니다. Profinet은 장치, 시스템, 전지를 연결하며 더욱 빠르고 안전하며 

비용 효율적인, 그리고 고품질의 제조 작업을 용이하게 합니다.

Profinet RT 는 Profinet의 실시간 버전입니다.

CANopen 은 CAN(컨트롤러 영역 네트워크)에 기반한 커뮤니케이션 프로토콜로, 자동화된 복합 내장형 시스템의 상호 연결에 주로 사

용하는 장치입니다. CANopen은 커뮤니케이션뿐만 아니라 각 장치에 맞게 응용될 수도 있습니다.

Sin / cos (아날로그): sin / cos 신호는 디지털 합성된 아날로그 신호로, 증분 위치 정보를 제공합니다. 디지털 AquaB 신호와 마찬가

지로 증분(참고. 해상도)는 시스템의 웹 인터페이스에서 사용자가 결정할 수 있습니다. Sin / cos 신호는 최대 데이터 대역폭에서 차등 신

호에 가장 적합하게 사용될 수 있습니다

1

2

3

4

5

6
195mm

50mm

55mm
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· 글라스
· 알루미늄

 (검정 양극산화처리)

· 플라스틱

· 세라믹

· 실리콘 / 웨이퍼

· 구리

· 스틸 (연마)

· 알루미늄

 (가공 알루미늄)

·미러 및 레트로리플렉터

· 골드

· 실버

표면 반사율

IDS3010

 
 

 

내장형 웹 서버 및 파일럿 레이저: 간단한 센서 배치 및 원격 배치

광학 타깃 및 소재 - 표면 반사율 4% 이상부터 측정

모든 IDS 센서는 내장 웹서버와 함께 전달되며, 이를 통해 최종 사용자는 지역 네트워크(LAN)과 연결한 후 장치를 더

욱 쉽게 배치, 배열할 수 있습니다. 내장 소프트웨어 조정 파일럿 레이저는 배열 작업을 상당한 수준으로 단순화합니다. 

IDS의 웹 인터페이스는 초기 설정 과정 뿐 아니라 디바이스에 특화된 소프트웨어 / 펌웨어의 원격 업그레이드 및 절대 

위치값을 되읽기할 수 있습니다.(센서-목표물 간격)

IDS는 다양한 대상체와 소재에 호환 가능합니다. 가장 흔히 적용되는 소재는 평면 미러로 일방적(단축)이거나 xy측정

(양축) 어플리케이션에 사용됩니다. 긴 검출 범위가 필요한 어플리케이션에는 주로 레트로리플렉터를 사용합니다. 센

서 헤드 종류나 센서와 대상체의 거리에 따라, 0.1°도(글라스, 싱글 패스)에서 부터 수도(레트로리플렉터)까지 얼라인 

허용치가 달라집니다. IDS는 또한 다양한 기술적인 표면(드라이브 샤프트, 엔드 밀 등)에도 호환됩니다. 이에 대한 자

세한 사항은 문의 바랍니다
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attocube 시스템은 다양한 물리적인 크기, 얼라인먼트 허용치, 동작 범위에 호환 가능한 총 4개의 센서 헤드를 가지고 

있습니다. xs, M12, M15.5 센서 헤드는 최고급 티타늄으로 제조되었으며, 특정 환경에 적용할 수 있도록 설계되었으

며 검증되었습니다. 각각의 센서 헤드는 다른 동작 거리와 허용 각도를 가지고 있습니다. 동작 범위와 환경, 얼라인 허

용치는 다음 표에서 확인하실 수 있습니다.

소형 센서 “xxs”

소형 센서 “xs”

 
8.5

ø8.5

ø4

ø
4

11.5
7

1.8

얼
라

인
먼

트
 공

차
 (
도

)
얼

라
인

먼
트

 공
차

 (
도

)

동작 범위

동작 범위

동작 거리 (mm)

동작 거리 (mm)

5-9mm (저반사 표면)

30-45mm (고반사 표면)

옵션 1
6 ~ 10mm (저반사 표면)

15 ~ 30mm (고반사 표면)

option 1

op
tio

n 
2

op
tio

n 
1

option 2 옵션 2
11 ~ 15mm (저반사 표면)

30 ~ 45mm (고반사 표면)

-2.0

-2.0

0

0

20

20

40

40
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60

80

80

100

100

-1.5

-1.5

-1.0

-1.0

-0.5

-0.5

0.0

0.0

0.5

0.5

1.0

1.0

1.5

1.5

2.0

2.0

치수 직경 1.2mm, 길이 8.5mm

마운팅 클램프

커넥터 없음 (광섬유 접착)

환경 / RT

동작 모드 싱글 패스

절대 정확도 최고

작업 범위
5 ~ 9 mm (저반사 표면)

30 ~ 45 mm (고반사 표면)

치수 직경 4mm, 길이11.5mm

마운팅 클램프

커넥터 없음 (광섬유 접착)

환경 /RT, /HV, /LT, /UHV

동작 모드 싱글 패스

절대 정확도 최고

작업 범위 옵션1: 15 ~ 30 mm, 옵션2: 30 ~ 45 mm
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지원되는 환경은 다음과 같습니다:

/ RT (주위 환경) 0 ~ 10℃, 1x10-4 mbar ~ 10 bar

/ HV (고진공) 0 ~ 150℃, 1x10-8 mbar ~ 10 bar

/ UHV (초고 진공) 0 ~ 150℃, 1x10-10 mbar ~ 10 bar

/ LT (저온) mK 423K (150℃), 극저온 진공, 1x10-4 mbar ~ 10 bar

/ RAD (방사선 하드) 0 ~ 150℃, 최대 10 MGy 방사선 도즈

M12 표준 센서 헤드

M15.5 플렉스 센서 헤드

17.4

M
8x

0.
75

ø14

ø
14

ø
11

.1

M
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x0
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ø22

ø
22
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)

동작 범위

동작 범위

동작 거리 (mm)

동작 거리 (mm)

싱글 패스 (레트로리플렉터)

싱글 패스(레트로리플렉터)

싱글 패스 (레트로리플렉터)

싱글 패스(레트로리플렉터)

싱글 패스 (평면 유리)

싱글 패스 (평면 유리)

듀얼 패스

듀얼 패스

듀얼 패스

듀얼 패스
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직경 14 mm, 길이 18 mm

메트릭 M12 x 0.5

FC-PC

/RT, /HV, /LT, /UHV, /RAD

직경 22mm, 길이 24 mm

메트릭 M15.5 x 0.5

FC-PC

/RT, /HV, /LT, /UHV, /RAD

듀얼 패스 (역 반사기 또는 평면 유리 단일 패스)

매질 (역 반사기 또는 평면 유리 상단)

0-100mm (역 반사기 또는 평면 유리 3,000mm)

듀얼 패스 (레트로리플렉터 또는 평면 유리 단일 패스)

매질 (레트로리플렉터 또는 평면 유리 상단)

0-100mm (레트로리플렉터 또는 평면 유리 3,000mm)
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검증된 서브나노미터급 신호 안정성

높은 대역폭 및 높은 속도 어플리케이션에 적용

변
위

 (
nm

)
변

위
 (
m

)

시간 (h) 카운트 (106)

시간 (s)

IDS 센서의 고유한 신호 안정성은 위치 반복정도와 동일한 수준으
로, 산업형 위치 센서 분야에서는 독보적이라 할 수 있습니다. IDS 
센서는 20mm의 작업 거리 및 100Hz의 측정 대역폭에서 안정적으
로 2nm을 유지합니다. 진공상테에서 측정 또한 반복적으로 더 나
은 성능을 내기도 합니다. 위에 제시된 실제 측정 값은 액체 헬륨 
온도(-269℃)에서 냉각된 티타늄 타깃에IDS3010을 사용하여 측정
한 결과로, 위치적 안정성을 보여줍니다. 측정 시의 온도는 큰 차
이 없이 유지되었습니다. 이러한 흐름은 위치 감지 데이터가 20시
간 동안 77mm 길이의 타겟거리에서 100Hz의 대역폭으로 기록되
었음을 보여줍니다. 위에 제시된 수치의 표준 편차는 55피코미터
로 나타납니다.

IDS 센서는 훌륭한 신호 안정성 및 피코미터 분해능을 갖추고 있
습니다. 이 센서는 매우 높은 속도에서 목표물의 위치 변수를 측
정하도록 설계되었습니다. 센서는 10MHz의 측정 대역폭에서 최
대 2m/s까지의 목표물 이동 속도를 다룰 수 있습니다. 이러한 성
능은 목표물이 가시적 범위를 고속으로 넘나드는 상황에서도 정
상적으로 적용되며, 목표물의 최종 위치가 나노미터 단위로 기록
되어야 하는 경우에도 매우 안정적입니다. 옆 그래프에 제시된 일
반적인 적용 사항에는 목표물이 선형 드라이브에 설치되었으며, 
1m 범위 이상에서 최대 2m/s의 이동 속도를 보이고 있습니다.
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1 2

3

3

3 &

5

4

4

1

5

센서 헤드
0-5m 거리

α

ß

ß

최대 2m/s

2

실

시
간 스

테이지 가이드 정확성 분

석 작

동
 중

인 비이동성 기계의 진동 측
정

작
동

 중
인 비

이동성 작업 부품의 진동

 분
석

 

비
접

촉

식
 검

출법을 사용한 베어링 오

류
 감

지

빠른 속도 및
 초

정
밀

 모
션

 트
래

킹

① 실시간 스테이지 가이드 정확성 분석

② 작동 중인 비이동성 기계의 진동 측정

③ 작동 중인 비이동성 작업 부품의 진동 분석 

④ 비접촉식 검출법을 사용한 베어링 오류 감지

실시간으로 스테이지 가이드의 정확성을 정검합니다. 각

도의 한계가 수 도를 넘어서는 경우, IDS3010은 불규칙

한 피치나 기울어진 모션을 탐지합니다. 단순 폐쇄형 루

프 동작에서 6도 이내에서 자유롭게 캐리어 이동을 통

제할 수 있습니다. IDS3010만의 비용 효율적이고 컴팩

트한 설계 방식을 통해 일회성 설정(set-and-forget) 센

서로 산업 시스템에 통합 가능합니다. 간섭 측정 방식은 

시간이 많이 드는 시스템 캘리브레이션 작업이 불필요한 

방식이기도 합니다.

이 장치를 통해 즉시 부품의 진동 정도를 진단할 수 있

습니다. IDS3010의 컨트롤러는 작동 중에도 부품 이동

의 고속 푸리에 변환(FFT) 작업을 수행할 수 있습니다. 

장치는 대역폭이 DC에서 10Mhz 범위 내에서 정확하

고 비접촉적인 진동주파수 분석 작업이 가능합니다. 장

치의 모듈식 이동성 설계 방식 역시 품질 검사 작업에 

완벽히 부합하며, 생산 공정에 직접적으로 적용되는 기

계를 언제든지 진단할 수 있게 해 줍니다. 나아가 장치

의 인터페이스는 간편한 적용을 위한 산업 표준을 준수

하고 있습니다.

제조 공정에 있는 제품의 진동을 직접적으로 분석할 수 

있습니다. IDS3010은 회전중인 밀링머신 부품의 면내 움

직임을 측정할 수 있습니다. 즉, 사용자는 밀링 공정 중 

진동 범위의 차이를 측정 가능한 것입니다. 이렇게 얻은 

중요한 정보는 기계 장비를 더욱 세밀하게 조정할 수 있

도록 해 주며, 표면 마감이 서툴거나 윤곽에 오류가 발생

하는 경우를 없애 줍니다. 또한 부품의 품질을 개선하고 

생산 처리량을 더욱 높이는 데도 도움이 됩니다.

베어링 오차를 특징짓는 작업입니다. IDS3010은 사용하

는 검출법에 따라 굽어 있거나 가공한 표면을 목표물로 

지정할 수 있습니다. 따라서 사용자들은 상황에 맞는 정

확한 위치에서 움직임을 점검할 수 있습니다. 즉, 이 기

능을 통해 회전 샤프트의 실제 마모를 직접 측정하고 이

동 플랫폼 베어링 불완전성(Abbe 에러)이나 약간의 각

도 인코더 배치 오류와 같은 오차의 원천을 차단합니다.
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액세서리 - attoSENSORICS 제품 라인에 제공되는 추가 제품

⑤ 빠른 속도 및 초정밀 모션 트래킹

매우 정확한 수준으로 고속 이동을 감지하는 기능입니

다. IDS3010은 표준 작동 시 서브나노미터 분해능으로 

5m 이내의 대상체의 상대적인 위치를 감지합니다. 기기

의 리얼타임 컨트롤러는 최대 속도가 2m/s인 선형 모션

을 출력합니다. 센서의 컴팩트 플래폼한 디자인을 통해 

OEM 통합 적용이 더욱 용이하며, 전문가가 아니더라도 

이 첨단 기기를 쉽게 사용할 수 있습니다.

모든 센서 헤드는 개별 작업 환경에 맞는 화이버 패키지와 함께 제공됩니다. 모든 / HV, / UHV, / LT 화이버 패키지는 

주변 환경에 맞추어 5m 길이의 일반환경 광섬유와 진공상태나 저온용 광섬유로 구성되어 있습니다. ( / HV와 / LT의 

경우 2m의 아크릴산엽 코팅 섬유를, / UHV의 경우 폴리아미드 코팅 섬유를 제공함) xxs / RT와 xs / RT 센서 헤드는 

3m 길이의 광섬유가 장착되어 있습니다. 요구 사항에 따라 메탈 코팅 화이버도 제공됩니다. 화이버 패키지에는 미러가 

포함되어 있으며, 화이버 피드스루는 제외됩니다.

1축 키트 3축 키트

환경 제품 번호

xxs / RT 1010654

옵션 ※1 옵션 ※2

xs / RT 1010307 1010308

xs / HV 1010640 1010641

xs / UHV 1010644 1010645

xs / LT 1010640 1010641

xs / RAD 1010649 1010650

xs / RT 1010301

xs / HV 1010303

xs / UHV 1010305

xs / LT 1010303

xs / RAD 1010638

M15.5 / RT 1010631

M15.5 / HV 1010632

M15.5 / UHV 1010634

M15.5 / LT 1010632

M15.5 / RAD 1010636

M15.5 / RT 1010583

M15.5 / HV 1010633

M15.5 / UHV 1010635

M15.5 / LT 1010633

M15.5 / RAD 1010637

옵션 ※1 옵션 ※2

xs / RT 1010309 1010310

xs / HV 1010642 1010643

xs / UHV 1010646 1010647

xs / LT 1010642 1010643

xs / RAD 1010651 1010652

xs / RT 1010302

xs / HV 1010304

xs / UHV 1010306

xs / LT 1010304

xs / RAD 1010639

환경 제품 번호

xxs / RT 1010655

※1 15 ~ 30mm (초점 거리 8 mm), 옵션
※2 30 ~ 45 mm (초점 거리 13 mm)



분광간섭

변위센서

센서

변위·계측센서

머신비전

마킹시스템

광학·측정기기

기타

변위 . 계측센서

레이저변위센서

장거리레이저변위센서

2D·3D 스캐너

마이크로미터

공초점변위센서

분광간섭변위센서

정전용량변위센서

와전류변위센서

마그네틱변위센서

와이어변위센서

접촉식변위센서

디스플레이유닛

데이터처리

온도센서

열화상카메라

컬러센서

676

676 IDS3010
평면 미러

레트로리플렉터

환경 보상 장치 ECU

평면 미러는 작은 크기가 중요하거나 진공 / 저온 환경이 중요한 

어플리케이션에 사용됩니다. 여러 크기로 제공됩니다.

레트로리플렉터는 산업 어플리케이션과 같은 긴 작업 범위 환경

이나 좌표 측정 기계에 사용합니다. 측정 범위는 0 - 5,000mm

입니다.

추천 센서 헤드: xs 소형 센서,

M12 표준 센서, M15.5 플렉스 센서 헤드

추천 센서 헤드: M12 표준 센서,

M15.5 플렉스 센서 헤드

14 days
delivery

14 days
delivery

제품

알루미늄 미러 Ø 5 mm No: 1006631

알루미늄 미러 Ø 9 mm No: 1004546

제품

설치용 레트로리플렉터 No: 1010022

주변 환경 속에서 정확한 측정 가능

attocube는 공기로 인한 대기 굴절률 변화로 생긴 위치 부정확성을 감소시키는 목적으로 환경 보상 장치(ECU)를 제공

합니다. 이 장치는 지역적인 환경 변수를 측정하며 공기 중에서도 ±1ppm 이상의 정확도를 기록할 수 있게 해 줍니다. 

ECU는 플러그 앤 플레이 방식으로, 모든 IDS 모델과 호환되며 스크류 및 자석으로 설치할 수 있습니다.

ECU 기술 사양

내장 센서 온도 (T), 압력 (P), 습도 (RH)

일방적인 정확도 (IDS) ±1ppm 이상

센서 치수 ø37mm, 17.4mm 높음

센서 마문트 자기, 장착 나사

작업 환경 비 응축

케이블 길이 5m

측정 정확도 (센서)

T ±0.1℃ (0 ~ 50℃)

p ±1hPa (300 ~ 1100 mbar)

rH ±2% (10 ~ 90%)

rH ±2% (10 ~ 90%)

제품

ECU No: 1008536



분광간섭

변위센서

677www.ekais.kr

677

센서

변위·계측센서

머신비전
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센서헤드

제품명

D12/F2.8 D1.2/F7 D4/F8 D4/F13 M12/C1.6
M15.5/C1.6/

FLEX M12/C7.6

작동 모드

광학 타입 포커싱 평행 방향

외형 치수
Ø12㎜, 

길이 32.3㎜
Ø1.2㎜, 

길이 7.5㎜
Ø4㎜, 길이 11.5㎜

Ø14㎜, 
길이 17.4㎜

Ø22㎜, 
길이 20.6㎜

Ø14㎜, 
길이 49.2㎜

마운팅 고정 metric M12 x 0.5
metric

M15.5 x 0.5
metric M12 x 0.5

스폿 사이즈 2㎛ @ 2.8㎜ 70㎛ @ 7㎜ 70㎛ @ 8㎜ 70㎛ @ 13㎜ 1.6㎜ 7.6㎜

초점 거리 2.8㎜ 7㎜ 8㎜ 13㎜ 무한

커넥터 FC/PC 없음 (화이버 접착) FC/PC

주변 환경
/RT, /LT/HV, 
/UHV, /RAD

/RT
/RT, /LT/HV, 
/UHV, /RAD

 /RT, /LT/HV, /UHV, /RAD

호환가능한 타겟 유리, 실리콘 웨이퍼, 거울 유리 및 거울 역반사 장치

어플리케이션
진동 계측기, 

프로필로메트리
다양한 어플리케이션 대응 장거리

측정 사양

측정 모드 
(대상 : 유리)

싱글 패스 모드 -

직선 측정 범위 
(대상 : 유리)

2.8㎜ 5 ~ 9㎜ 6 ~ 10㎜ 11 ~ 5㎜ 최대 5000㎜* -

정렬 공차
(대상 : 유리)

- ± 0.20° ± 0.35° ± 0.03° -

측정 모드 
(대상 : 거울)

- 싱글 패스 모드 듀얼 패스 모드 -

직선 측정 범위 
(대상 : 거울)

- 30 ~ 45㎜ 15 ~ 30㎜ 30 ~ 45㎜ 100㎜ -

정렬 공차 
(대상 : 거울)

- ± 0.20° ± 0.35° ± 0.5°@ 50㎜ ± 1°@ 30㎜ -

측정 모드 
(대상 : 역반사 장치)

- - - - 싱글 패스 모드

직선 측정 범위 
(대상 : 역반사 장치)

- - - - 최대 5000㎜

정렬 공차 
(대상 : 역반사 장치)

- - - - ± 2° ± 20°

측면 정렬 공차 
(대상 : 역반사 장치)

- - - - - - ± 2㎜

분광간섭변위센서

IDS3010

IDS3010

센서 헤드 사양

진공 화이버 피드스루

KF 플랜지

CF 플랜지

FC / APC 광학 피드스루를 갖춘 KF 진공 플랜지가 제공되며, 크기는 KF16에서 KF63까지 다양합니다. 한 채널에서 

3채널까지의 광학 피드스루가 지원됩니다 (플랜지 사이즈에 따라 결정됨). KF 플랜지는 10-8mbar(HV) 이하에서 호환 

가능하며, 섭씨 150도에서 가열될 수 있습니다.

FC / APC 광학 피드스루를 갖춘 CF 진공 플랜지가 제공되며, 크기는 CF16에서 CF 63까지 다양합니다. 한 채널에서 

3채널까지의 광학 피드스루가 지원됩니다 (플랜지 사이즈에 따라 결정됨). CF 플랜지는 5-11mbar에서 호환 가능하며, 

최대 섭씨 180도에서 가열될 수 있습니다. 이 CE 플랜지 피드스루는 UHV 동작용으로 설계되었습니다.

제품

KF40 / 1: No: 1007201

KF40 / 3: No: 1007203

CF40 / 1: No: 1007192

CF40 / 3: No: 1007196


